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Kristálytani és fizikai alapok. Bipoláris, unipoláris és foto-elektromos félvezető eszközök.
Kristály- és rétegnövesztési eljárások, adalékolás, oxidáció, rétegeltávolító műveletek, mintázat és ábrakialakítás a mikro- és a nano-tartományban.

MEMS és NEMS eszközök, mikrofluidika.
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